










































专利名称(译) 超声波探头，超声波测量装置和超声波图像装置

公开(公告)号 US20140296712A1 公开(公告)日 2014-10-02

申请号 US14/227387 申请日 2014-03-27

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 KIYOSE KANECHIKA

发明人 KIYOSE, KANECHIKA

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/14 A61B8/445 A61B8/4209 A61B8/4444 A61B8/4494

优先权 2013071574 2013-03-29 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括超声波传感器部分和引导部分。超声波传感器部分具有
超声波换能器装置。引导部分设置在传感器表面上，超声波传感器部分
设置在传感器表面上。引导部分被配置和布置成使得当超声波传感器部
分面向目标样本时当超声波探头沿第一方向移动而传感器表面接触目标
样本的表面时相对于目标样本的阻力较小当超声波探头沿与第一方向交
叉的第二方向移动时，相对于目标样本的阻力大于相对于目标样本的阻
力。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/725082c1-c6f9-4f59-8e43-e99732ad7528
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051590787/publication/US2014296712A1?q=US2014296712A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220140296712%22.PGNR.&OS=DN/20140296712&RS=DN/20140296712

